Lottechnik

Mit ihrem vakuumgestlitz-
ten Létprozess erzielt die
VADU 100 bestmdgliche,
lunkerfreie Lotergebnisse,
auch in der Kleinserie.
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Vakuum-Lotanlage VADU 100

Fir R&D- und Kleinserienfertigung

Die kompakte Vakuum-L&tanlage VADU 100
ist mit separaten Prozesszonen flr das
Loten und Kihlen ausgestattet und sowohl
flr Pasten- als auch fir Preformlétungen
ausgelegt.

Durch ihre geringen Abmessungen und
die hohe Bedienerfreundlichkeit ist die
Batch-Anlage fir die Fertigung kleinerer
Produktserien und fur Laboranwendungen
im Entwicklungsbereich besonders
geeignet.

Optionen

e Handling-/Transfersysteme

e | 6ttemperaturen bis zu 500 °C

e |ntegrierte MES-Schnittstellen
(z.B. SECS/GEM)

e Traceability (Ruckverfolgbarkeit)

Technische Daten

Systemeigenschaften

e | unkerfreie Lotverbindungen

e Loten mit Preforms und/oder Pasten

e |ndividuelle Lotprofile

e | 6ttemperaturen bis 400 °C

e Geregelte Temperaturgradienten

e Kurze Zykluszeiten

e Separate Lot- und Kihlzonen

e Ameisensaureprozess fur flussmittelfreie
Létungen

e Kondensatabscheidung

¢ |nerte Schutzgasatmosphare

e Restsauerstoffgehalt <6 ppm

e Reproduzierbarkeit der Lotergebnisse

e Stetige Prozesskontrolle

e Ethernet-Schnittstelle

e Fernwartung (VPN)

e Geringer Energie- und Medienverbrauch

e |nternational patentiertes System

Nutzflache (B x T): 168 x 280 mm (z.B. 2 Kartena 4 x6")

Durchschleushdhe: max. 50 mm

Anlagenabmessungen (B x T x H): 1.070 x 1.130 x 1.150 mm

Elektrischer Anschluss: 3 x 400V, 50/60 Hz
Anschlussleistung: 5 kVA
Gewicht: 500 kg
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